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Zastosowania techniki laserowej oraz powtok w budowie i eksploatacii
maszyn i systeméw, systemy informatyczne w logistyce, zarzadzanie

Opis zainteresowan : . o =
P logistyczne w taricuchach dostaw, ocena efektywnosci rozwiazan

naukowych logistycznych, komputerowe systemy wspomagania w systemach
logistycznych i produkcyjnych, modelowanie i optymalizacja procesow.
Techniki Laserowe, Specjalne Zastosowania Laseréw, Laserowe
Technolog!e Przemys’rpwe, Technologie Plazmowe, Nowoczesne

Nazwy prowadzonych Technologie Produkcyjne, Eksploatacja Maszyn Produkcyjnych,

Eksploatacja Systemow, Inzynieria Powierzchni, Technologie Wiazkowe w
Inzynierii Powierzchni, Instrumenty zarzadzania taricuchami dostaw,
Nowoczesne Powtoki w Eksploatacji, Badania Maszyn i Planowanie
Eksperymentu, Modelowanie procesow, Projektowanie Procesow

przedmiotéw




